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摘 要

本論文主要研究目的是將環烴烯聚合物COC(cyclic olefin copolymer)與聚偏二氟乙烯PVDF (Polyvinylidene Fluoride)兩種高分

子材料以不同比例混合，製成COC/PVDF混合的新高分子壓電複合材料薄板，並利用有限元素分析軟體ANSYS 11.0來加

以分析計算，將此薄板以懸臂樑模式進行分析，對高分子壓電複合材料薄板加入不同的電壓，經過電能與機械能轉換後，

分別求得高分子單層壓電材料薄板及複合層結構板在壓電效應下所產生的應力、應變與位移量，並討論其結果與應用。

關鍵詞 : 壓電材料、COC、PVDF、複合材料、有限元素法
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